




































专利名称(译) 转移方法及转移装置

公开(公告)号 US20200135524A1 公开(公告)日 2020-04-30

申请号 US16/596663 申请日 2019-10-08

[标]申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 友达光电股份有限公司

[标]发明人 NIU TZU LING

发明人 NIU, TZU-LING

IPC分类号 H01L21/677 H01L33/00 B65G47/92

CPC分类号 H01L21/67709 H01L33/005 H01L21/67721 B65G47/92 H01L21/67144 H01L21/683 H01L33/0095 
H01L25/0753 H05K13/0408 H01L24/95

优先权 107137874 2018-10-26 TW

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了一种包括以下步骤的转移方法。 提供了具有多个洞穴的拾取装
置。 提供了一种第一磁力，该第一磁力能够吸引多个微型设备向拾取设
备的洞穴移动。 在提供第一磁力的情况下，拾取装置与微型装置接触，
从而微型装置被拾取装置的洞穴卡住。 微型设备从拾取设备的洞穴转移
到接收设备。 此外，还提供了一种转印装置。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2947cfc5-82ed-4b07-b7e2-ca7501f31e57
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067574432/publication/US2020135524A1?q=US2020135524A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200135524%22.PGNR.&OS=DN/20200135524&RS=DN/20200135524

